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311362-2026 - AlaywVvIONOG

ItaAia — HAekTpovikd pikpookoTTia — fornitura e posa in opera di n. 1 "Microscopio elettronico da
pavimento con sorgente ad emissione di campo dotato di microanalisi a raggi X"

OJ S 87/2026 06/05/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emrionun ovopaoia: Dipartimento di Ingegneria Industriale
Email: distretto2@pec.unisa.it
NouIkA poper ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTtnpidtnTa TNG avabétouoag apxne: Exkraideuon

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TiThog: fornitura e posa in opera di n. 1 "Microscopio elettronico da pavimento con sorgente ad
emissione di campo dotato di microanalisi a raggi X"
Mepiypaon: fornitura e posa in opera di n. 1 "Microscopio elettronico da pavimento con
sorgente ad emissione di campo dotato di microanalisi a raggi X"
AvayvwpioTiké dladikaciag: e1239b86-b8de-4db2-b011-9f084d9261c8
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag NG aupBaong: Ayabd
Kupia tagivounon (cpv): 38511000 HAEKTPOVIKA HIKPOOKOTTIO

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
MoAn: FISCIANO (SA)
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Salerno (ITF35)
Xwpa: ITadia

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpig ®rA: 402 000,00 EUR

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv attrokAgiopou: EupwTraikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEE)
5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001

TitAog: fornitura e posa in opera di n. 1 "Microscopio elettronico da pavimento con sorgente ad
emissione di campo dotato di microanalisi a raggi X"
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Mepiypaon: fornitura e posa in opera di n. 1 "Microscopio elettronico da pavimento con
sorgente ad emissione di campo dotato di microanalisi a raggi X"

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPBaong: Ayaba
Kopia tagivéunon (cpv): 38511000 HAEKTPOVIKA HIKPOOKOTTIO

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
MéAN: FISCIANO (SA)
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Salerno (ITF35)
Xwpa: ITalia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évapéng: 15/07/2026
Huepounvia Anéng didpkeiag: 14/12/2026

5.1.5. Atia
EkTipwpevn agia xwpig ®rA: 402 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTA OUUHUETOXNA:
Agv TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudaoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAY): oxI

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoynig: Eupwtraikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEEY)

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypan: Risoluzione SE a 1kV in alto vuoto in modalita field free, senza lapplicazione di
bias sul campione o sullo stage
KaTnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1d0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg KpiTnpiou avabeong: 6
Kpitipio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaon): Selezione della corrente di sonda
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)
ApiBuég kpitnpiou avabeong: 5
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon: Camera interna con dimensione minore o diametro interno
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg KpiTnpiou avabeong: 6
Kpitipio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaon): Colonna dotata di schermatura in mumetal integrata, progettata per minimizzare la
sensibilita del fascio elettronico ai campi magnetici ambientali
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg Kpitnpiou avabeong: 6
Kpitipio:
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Eidog: MoidmnTa

Mepiypan: Image store in grado di acquisire e gestire singole immagini, senza funzioni
software di mosaico o elaborazioni dati

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApIBudg kpiTnpiou avabeong: 6

Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Mepiypaen): Percorso del fascio del SEM progettato in modo da essere privo di cross-over per
ridurre al minimo le interazioni statistiche di Coulomb (effetto Boersch) tra gli elettroni del fascio
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 5

Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Mepiypaon: Landing energy minima raggiungibile senza applicare bias allo stage o al campione
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBUOGS KpITnpiou avabeong: 6

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: Possibilita di fare imaging alle basse tensioni di accelerazione di campioni
magnetici, ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici e piezoelettrici

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 5

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Meprypaon: Dispositivo di controllo da tavolo con manopole perla gestione dei parametri del
microscopio con integrata una tastiera alfanumerica

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)

ApIBuOGS KpITnpiou avabeong: 6

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: Sistema di decelerazione del fascio integrato in colonna senza lapplicazione di
bias allo stage o campione

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBuég kpitnpiou avabeong: 5

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: Telecamera CCD interna alla camera del microscopio a colori con luce bianca e
illuminazione IR per la visualizzazione durante le operazioni di movimentazione del campione
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TToocooTd, akpIBEg)

ApIBuOGS KpITnpiou avabeong: 6

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypan: Presenti due (2) finestre dedicate allalloggiamento di detector EDS complanari
diametralmente opposti

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIREg)

ApIBuOGS KpITnpiou avabeong: 6

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: Assistenza remota per il microscopio elettronico SEM

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
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ApIBudg kpitnpiou avabeong: 6

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Mepiypan: Prezzo complessivo al netto lva 8 vedasi art. 17 disciplinare di gara)
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 20

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: Risoluzione SE in alto vuoto a 15K

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 6

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaciag ocuuBaong: https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it
/procedure/codice/2026-03/14.0

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAekTpovIKr) uTTOBOAN: ETITpéTTETAN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/2026-03
/14.0
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG: ITAAIKA
HAekTpOVIKOG KaTAAOYOG: ETTITpETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwv: 15/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
AlGpKela KaTé TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoxUouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
NMAnpo@opieg OXETIKA pE TN dnUdOIa atTocPpPAyIon:
Huepopnvia atmoogpdyiong: 16/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai
XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTpoocPuUyn
Opyaviopog mpoo@uyng: Dipartimento di Ingegneria Industriale
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN diadikagia dnuoaiwy
ouppBaoccwv: Dipartimento di Ingegneria Industriale
Opyaviouog TTapoxnG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKATIWY TTPOCPUYAG:
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Opyaviouog TTapalaBnig airfoswy ocupuetoxne: Dipartimento di Ingegneria Industriale
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8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: Dipartimento di Ingegneria Industriale
ApIBudc kataxwpliong: 80018670655
Taxudpouikr) dieuBuvon: Via Giovanni Paolo Il n. 132
MéAN: FISCIANO (SA)
TaxudpouIkog KwdIkag: 84084
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Salerno (ITF35)
Xwpa: ITaAia
Email: distretto2@pec.unisa.it
TnAépwvo: 089963069
Mpo@iA ayopaoTh: www.unisa.it
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXAG
Opyaviouog TTPocPUYNG
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

NMAnpo@opicg TTpokApung

AvayvwplioTiké/Ekdoon TTpokApuéng: a6625838-02c9-41e0-a171-4151083feb7e - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpugng: 05/05/2026 12:39:55 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng

FAwooeg oTIG oTToiEG dIaTIBETAN £TTIONMA N TTAPOUCA TTPOKMAPUEN: ITAAIKA

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 311362-2026

Ap1Bu6G Teuoug EE S: 87/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 06/05/2026
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